RESUMEN

La presente invencidén proporciona dispositivos vy
métodos de obturacidn para sellar una fuga en un sitio remoto
en una tuberia, el dispositivo incluye un tapdén de portador
poroso de un material deformable que incluye poros y al menos
una composicién de sellador en los poros, en donde el tapdn
portador poroso se adapta al transporte de la al menos una
composicién de sellador de un primer sitio a un sitio remoto

y para obturar la fuga en el sitio remoto.



